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SCI-055-10

04 de febrero del 2010

	A:
	Dr. Dagoberto Arias Aguilar, Rector interino 

	
	MSc. Ileana Moreira, Vicerrectora de Investigación a.i.

	
	Fis. Alvaro Amador, Director Escuela de Física

	
	

	DE:
	Licda. Bertalía Sánchez, Directora Ejecutiva 

Secretaría del Consejo Institucional 

	
	

	ASUNTO:
	Sesión Ordinaria No. 2647, Artículo 16, del 04 de febrero del 2010. Declaratoria de interés institucional “Investigación en física de plasmas”

	
	


Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo citado en la referencia, el cual dice:
CONSIDERANDO QUE:

1. El Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica en el Artículo 1, párrafo primero, señala: “El Instituto Tecnológico de Costa Rica es una institución nacional autónoma de educación superior universitaria, dedicada a la docencia, la investigación y la extensión de la tecnología y las ciencias conexas necesarias para el desarrollo de Costa Rica”.

2. De conformidad con lo establecido en el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Costa Rica No. 6321 y sus reformas, el Instituto tiene por meta generar, adaptar e incorporar, en forma sistemática y continua, la tecnología necesaria para utilizar y transformar provechosamente para el país sus recursos y fuerzas productivas.

3. La investigación en física de plasmas como futura fuente de energía es en la actualidad un tema de interés mundial, porque permitirá a futuro atender las necesidades energéticas de la humanidad.
4. El Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) realiza actualmente investigación en física de plasmas como futura fuente de energía conjuntamente con el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y con el Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
5. La investigación en física de plasmas como futura fuente de energía le brinda al ITCR proyección nacional e internacional.
6. El ITCR tiene un convenio específico de colaboración con el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas de España (CIEMAT) suscrito con el propósito de potenciar la cooperación en investigación sobre plasmas de fusión termonuclear por confinamiento magnético que permite tener acceso a recursos para realizar investigación de punta en el tema de plasmas.
7. El ITCR mantiene colaboración en investigación con los integrantes del grupo de física de plasmas del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México (ICN-UNAM) con el propósito de participar en el proyecto de "Estudios de transporte en plasmas del Stellarator TJ-II calentados por microondas", presentado por el Dr. Iván Vargas a la Vicerrectoría de Investigación del ITCR.
8. El ITCR tiene un convenio de cooperación con AD Astra Rocket Company Costa Rica S.A (AARC-CR), (empresa dedica a la investigación en física de plasmas con fines de propulsión espacial) con el propósito de crear espacios de participación para los estudiantes de las escuelas de ingeniería del ITCR, que les permitan desarrollar labores de investigación y generar proyectos que puedan ser provechosos para su desarrollo profesional.
9. La Escuela de Física del ITCR cuenta con un grupo de investigación en física de plasmas (Grupo de plasmas), liderado por los expertos en el tema Dr. Iván Vargas Blanco y Dr. Sebastian Tallents y que en dicho grupo participan estudiantes de varias carreras, incluyendo estudiantes de Ingeniería en Electrónica e Ingeniería en Mantenimiento Industrial.
10. Para los estudiantes de ingeniería del ITCR el conocimiento en física de plasmas permite ampliar el espectro de conocimientos y oportunidades de desarrollo profesional.
11. El grupo de plasmas del ITCR permite fomentar en los estudiantes el interés por la investigación en aplicaciones de los plasmas y dar una oportunidad que los motive a crear, promover y desarrollar investigación en este campo en nuestra institución lo que permite que los estudiantes generen contribuciones a conferencias y revistas indexadas internacionales.
12. El Consejo de Docencia, en el artículo 5 de su sesión ordinaria 25-2009, celebrada el 16 de diciembre de 2009, aprobó el curso de “Física de plasmas y aplicaciones I” como electiva para la carrera de Ingeniería en Electrónica y como optativo para la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial.
13. La incorporación del curso “Física de plasmas y sus aplicaciones I” y las actividades de investigación en el grupo de plasmas le permite a los estudiantes de las distintas carreras realizar prácticas profesionales en Centros de Investigación en el tema de plasmas y sus aplicaciones, como la que realizaron recientemente dos estudiantes de la Escuela de Ingeniería Electromecánica en un centro de investigaciones en España, relacionadas con el diseño de diagnósticos para realizar estudios de plasmas en el ITCR.
14. Los contenidos del curso “Física de plasmas y sus aplicaciones I” y el laboratorio de plasmas del ITCR le permitirán a los estudiantes desarrollar aplicaciones industriales de los plasmas.
15. La Escuela de Ingeniería Electrónica en el artículo 13 de su sesión N° 24-2009 del jueves 26 de noviembre aprobó según EE-425-2009 que el curso “Física de plasmas y sus aplicaciones I”, ingrese a la lista de cursos electivos en la carrera de Ingeniería Electrónica con un número de 4 créditos.
16. La Escuela de Ingeniería Electromecánica en el punto único de su sesión extraordinaria N° 24-2009 del miércoles 9 de diciembre aprobó según EIE-0541-2009 la incorporación del curso  “Física de plasmas y sus aplicaciones I”, como curso optativo para los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial de la Escuela de Ingeniería Electromecánica.
17. La Vicerrectoría de investigación y Extensión aprobó a la Escuela de Física la compra con fondos FEES 2009 de un sistema automatizado para generar condiciones de vacío. De igual manera aprobó la compra con fondos FEES 2010 la compra de un banco estacionario de baterías, una fuente de alto voltaje, una cámara de vacio toroidal, una cámara de vacío cilíndrica, accesorios de vacío, y un sistema de posicionamiento para una sonda de Langmuir. Este equipo contó con el aval de las Escuelas de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Electromecánica, según consta en los acuerdos comunicados por medio de los memorandos EE-376-2009 y EIE-478-2009, respectivamente.

18. Este equipo permitirá el establecimiento en el ITCR de un laboratorio de plasmas y sus aplicaciones donde participarán investigadores y estudiantes mediante la realización de  proyectos de investigación en este tema.

19. La investigación en física de plasmas que se desarrolla en el ITCR permite que se desarrollen tesis doctorales dentro del programa de doctorado en ciencias naturales (DOCINADE) con el que cuenta la institución.

20. El impacto directo de estas investigaciones en física de plasmas está enfocado al mejoramiento de la calidad de vida y la competitividad del país, por medio de aplicaciones de los plasmas para la resolución de problemas nacionales, el uso de la física de plasmas en el sector productivo nacional y la atracción de inversión en investigación y desarrollo en alta tecnología.

ACUERDA:

a. Declarar la Investigación en física de plasmas  de Interés Institucional, por considerarla prioritaria dentro de las inversiones institucionales, en apoyo de líneas de investigación institucionales.

b. Instar a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión a darle continuidad a los esfuerzos de dotación de equipamiento y previsiones operativas y presupuestarias necesarias para el funcionamiento de la Investigación en física de plasmas a partir del 2010.

c. Comunicar. ACUERDO FIRME
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